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5, rue Vital - 75016 Paris

01 42 30 50 11

contact@cours-tocqueville.com

Bulletin d'inscription

SECONDE
STAGES

INFORMATIONS

Nom et prénom de l'élève ................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................

Tél domicile ....................................................... Portable ....................................................... Email .............................................................

Etablissement .............................................................................................. Classe ......................................................................................

CHOIX DES MATIÈRES ET DES SEMAINES

LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET 2026

Horaires 09h- 11h 11h- 13h 14h- 16h 16h- 18h

Matières

Français Mathématiques Anglais 4 heures

Anglais Anglais

Physique-Chimie Allemand

Espagnol

LUNDI 24 AOÛT AU VENDREDI 28 AOÛT 2026

Horaires 09h- 11h 11h- 13h 14h- 16h 16h- 18h

Matières

Français Mathématiques Anglais 4 heures

Anglais Anglais

Physique-Chimie Allemand

Espagnol

CHOIX DES OPTIONS

Présentiel - 5, rue Vital - 75016 Paris

Visioconférence

TARIFS DES STAGES

Une matière 390 € 3 matières 940 €

2 matières 690 € 4 matières 1 140 €

MONTANT

À RÉGLER

Fait à Le

Signature

Conditions générales

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’Institut Tocqueville.

Pour un règlement échelonné, merci de bien vouloir nous contacter au 01 42 30 50 11.

L’inscription est confirmée à la réception par courrier du bulletin et du règlement.

L’annulation totale ou partielle de l’inscription donne lieu à remboursement si elle est effectuée (par recommandé avec accusé de réception à notre attention) plus d’un mois avant le début du stage.


